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摘要(译)

本发明涉及超声成像技术领域，特别涉及到一种调节超声成像设备取样
框的方法和装置。本发明所提供的技术方案，采用了多点触控的触摸屏
技术，并结合超声设备信号能量处理能力，能够快速且准确的定位和调
节取样框位置和边框大小，使得取样框内的彩色超声图像显示的性能更
佳，且更加方便使用者操作和观察。
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